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(54) liUe: POWDER MONITOR 

(54) Bezeichnung: PULVERMONTTOR 
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^ (57) Abstract: The inventive sensor illuminates the powder layer (40) by means of sensing segments (30, 31, 32), said powder 
layer scattering the measuring beams. Flaws in the powder layer lead to increased reflection such that a reflected measuring beam 
^ is reflected onto the segments (30, 31, 32). The reflected beams are guided to a control unit (21) by fibre Hnes. Said cnntrnl unit 
>^ recognises flaws according to fluctuations in the intensity of reflected beams and generates a corresponding control signal. 
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GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
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Veroffentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



Zur Erkldnmg der Zweibuchstaben- Codes und der onderenAb- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang Jeder reguldren Ausgabe der 
PCT'Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Der erfindungsgemasse Sensor beJeuchtet iiber Abtastsegmente 30, 31, 32 die Pulverschicht 40, welche 
die Messstrahlung streut Fehlstellen in der Pulverschicht fiihren zu erhohter Reflexion, sodass reflektierte Messstrahlung zu den 
Segmenten 30, 31, 32 leflektiert wiid. Reflektierte Strahlung wird durch Faserleitungen einer Steuereinhdt 21 zugeftihrt, welche 
anhand der Intensitatsschwankung von reflektierter Strahlung Fehlstellen erkennt und ein entsprechendes Steuerangssignal generiert 



